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摘要(译)

一种真空蒸镀装置及用该装置制造有机EL显示面板的方法，该真空蒸镀
装置包含有由积层的框体所构成的蒸镀源，该框体的最底层形成有收容
有机材料并将该有机材料加热蒸发的加热部，而前述框体的其它层形成
有蒸镀流控制部，控制从加热部起到蒸镀对象的蒸镀流方向；在一对电
极间形成有机层的有机EL显示面板的制造方法，在基板表面形成一对电
极中的一个；在该形成的电极上要形成前述有机层时使用上述真空蒸镀
装置，使用该真空蒸镀装置可提高蒸镀材料的利用效率；可提高所形成
的薄膜的品质；对于大面积的面板可实行均匀的蒸镀。
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